AUSSTELLUNG & MARKETING

Nutzen Sie die Chance und prasentieren Sie lhre innovativen Produkte
und Dienstleistungen dem Fachpublikum bei unserer begleitenden
Industrieausstellung. Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme als Aus-
steller haben oder alternativ durch Marketing-Aktionen im Rahmen der
LEF 2015 in Erscheinung treten wollen, melden Sie sich bitte bis zum
16. Februar 2015 an.

MARKETING

Aktiv 800 € zzgl. 19% MwsSt. (952 € inkl. MwSt.)

1 Teilnehmer inkl. aller Leistungen*

Abdruck/Anzeige des Firmenlogos

- im elektronischen LEF-Handout

- auf der LEF-Homepage (mit Verlinkung zu lhrer Website)

- auf den Sponsorenpostern wahrend der Tagung

eine ganzseitige Anzeige im elektronischen LEF-Handout
(DIN A4, Farbe)

Anzeigenschluss: 16.02.2015

Advert 500 € zzgl. 19% MwsSt. (595 € inkl. MwSt.)
Abdruck/Anzeige des Firmenlogos

- im elektronischen LEF-Handout

- auf der LEF-Homepage (mit Verlinkung zu lhrer Website)

- auf den Sponsorenpostern wahrend der Tagung

eine ganzseitige Anzeige im elektronischen LEF-Handout
(DIN A4, Farbe)

Anzeigenschluss: 16.02.2015

INDUSTRIEAUSSTELLUNG

Professional 1.600 € zzgl. 19% MwsSt. (1.904 € inkl. MwSt.)
2 Teilnehmer inkl. aller Leistungen*®

groBe variable Ausstellungsflache bis max. 20 m? **

- 1 Tisch

- 4 Stihle

- Stromanschluss (220 V~, 16 A)

- Standbewachung wahrend der Vortrage

inkl. Marketingpaket Advert

Basic 1.000 € zzgl. 19% MwsSt. (1.190 € inkl. MwSt.)
1 Teilnehmer inkl. aller Leistungen*
Ausstellungsflache 2 m x 3 m**

- 1 Tisch

- 2 Stiihle

- Stromanschluss (220 V~, 16 A)

- Standbewachung wahrend der Vortrage

inkl. Marketingpaket Advert

* siehe Leistungsbeschreibung unter INFORMATIONEN
** zusatzliches Ausstellungsmobiliar ist gegen Aufpreis auf Anfrage
buchbar

INFORMATIONEN
VERANSTALTUNGSORTE

Seminar und Industrieausstellung
am 03. und 04. Mérz 2015:
Stadthalle Fiirth

Rosenstrafe 50

90762 Fiirth

Laborfiihrung

am 04. Méarz 2015:

Bayerisches Laserzentrum GmbH
Konrad-Zuse-Strale 2-6

91052 Erlangen

KOSTEN UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Anmeldung bis 31.01.2015 ohne MwsSt. inkl. 7% MwsSt.
Teilnahme an beiden Tagen 590,00 € 631,30 €
Teilnahme an nur einem Tag 390,00 € 417,30 €
Anmeldung ab 01.02.2015

Teilnahme an beiden Tagen 690,00 € 738,30 €
Teilnahme an nur einem Tag 490,00 € 524,30 €

Mafgeblich ist das Eingangsdatum der Anmeldung. Stornierungen kénnen
nur in schriftlicher Form akzeptiert werden. Die Teilnahme kann bis zu 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn gegen 50 % der Teilnahmegebuhr storniert
werden. Danach oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Gebdhr.
Gerne akzeptieren wir ohne Zusatzkosten einen Ersatzteilnenmer. Im Ubri-
gen gelten die Veranstaltungs-AGB des blz (einsehbar unter: www.blz.org/
fileadmin/AGB_blz-Veranstaltungen.pdf).

LEISTUNGEN

In der Teilnahmegebiihr sind der Besuch des Seminars und der begleitenden
Industrieausstellung, das Handout (elektronisch auf USB-Stick), die Verpfle-
gung wahrend des Seminars sowie die Teilnahme an der Abendveranstal-
tung am 03. Marz und der Laborfiihrung am 04. Marz enthalten.

ANMELDUNG

Bitte verwenden Sie fiir die Anmeldung zur Teilnahme am 18. Seminar
LEF 2015 den umseitigen Vordruck und senden Sie diesen spatestens
bis zum 27.02.2015 per Fax oder E-Mail an:

Bayerisches Laserzentrum GmbH

LEF-Sekretariat

Dipl.-Ing. Thomas Stichel Tel.: +49 / (0)9131 / 97790-20
Konrad-Zuse-StraRe 2-6 Fax: +49 / (0)9131 / 97790-11
91052 Erlangen E-Mail: info@lef.info

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail-Bestatigung, eine
Liste mit Kontaktdaten ausgewahlter Hotels, Anfahrtsskizzen sowie die
Rechnung uber die Teilnahmegebuhr.

SHUTTLE-SERVICE

Fir die Abendveranstaltung am ersten Seminartag bieten wir Ihnen einen
kostenlosen Bustransfer an. Eine Liste der Hotels, welche von uns ange-
fahren werden, finden Sie auf der LEF-Website:

www.lef.info
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18. LEF-Seminar

Einladung & Programm
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UBER LEF 2015

PROGRAMM 03. MARZ 2015

PROGRAMM 04. MARZ 2015

LEF 2015 - ANMELDUNG

Liebe Leser,

neue Verfahren zur Verbesserung der Genauigkeit und Flexibilitat in
Verbindung mit einer weiteren Steigerung der Bearbeitungsgeschwin-
digkeiten erdffnen zukinftig interessante neue Einsatzfelder des
Lasers bei der Produkt- und Prozessgestaltung. Gerade Techniken
der hochprazisen Materialbearbeitung spielen dabei eine entschei-
dende Rolle. Vor diesem Hintergrund widmet sich die Seminarreihe
LEF dem Gebiet der Lasermikrotechnik.

Das Seminar versteht sich traditionell als Bindeglied zwischen For-
schung und Anwendung. Bei der mittlerweile 18. Veranstaltung wollen
wir Verfahren und Anwendungen aus dem Bereich der Elektronik-
produktion und Feinwerktechnik sowie Technologien zur Beschleu-
nigung von Prozessen im Rahmen von Fachbeitrdgen geladener
Experten aus Wissenschaft und Industrie erértern.

Das LEF-Vortragsprogramm wird durch Einflhrungsvortrage eréffnet,
welche die nachfolgenden Sessions motivieren und aktuelle Trends,
Entwicklungen und Chancen aufzeigen. Innerhalb der Fachsessions
erfahren die Teilnehmer Neues rund um ausgewahlte Themenberei-
che, wobei die physikalischen Grundlagen und Anwendungen ebenso
beleuchtet werden, wie die zugehdrige Systemtechnik.

Das diesjahrige Seminar beschaftigt sich mit den Themenbereichen

- Verbindungstechnik fiir Leistungselektronik

- Laserbearbeitung von Glaswerkstoffen

- Kurz- und Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung

- Prozessbeschleunigung durch innovative Technologien

Neu bei der LEF 2015 ist eine Session zum Thema ,,Anbahnung
von EU-Projekten“. Nach zwei Einfiihrungsvortragen haben
ambitionierte Teilnehmer am zweiten Seminartag die Moglichkeit,
in Round Table-Gesprachen mit den geladenen Experten tiber
vielversprechende Projektthemen zu diskutieren.

Wie in den letzten Jahren rundet eine begleitende Industrieausstel-
lung das Seminarangebot ab und bietet Ihnen ausreichend Gelegen-
heit, sich in den Vortragspausen persoénlich tiber aktuelle Produkte
und Entwicklungen der Optik- und Laserbranche zu informieren. Wir
mdochten Sie herzlich einladen, in 2015 Teil der ,LEF Community* zu
sein und mit uns gemeinsam Uber Probleme und Lésungen, Anforde-
rungen und Mdglichkeiten im Bereich der Lasermikro- und System-
technik zu diskutieren.
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BegriiRung
Prof. M. Schmidt (Lehrstuhl fir Photonische Technologien,
Universtat Erlangen-Nurnberg)

Einfiihrungsvortrag

Mobilitdt von morgen

Dr. H. Schaperkétter (Schaeffler Technologies AG & Co. KG)
Einfiihrungsvortrag

Batteriefertigung — das Eldorado fir den Laser

Prof. M. Zah (Institut fir Werkzeugmaschinen und
Betriebswissenschaften, TU Miinchen)

Kaffeepause mit begleitender Industrieausstellung

Verbindungstechnik fiir Leistungselektronik

Einfluss von Oberflachen auf die Schweilnahteigenschaften
laserstrahlgeschweildter Kupferplatinen
V. Mann (Bayerisches Laserzentrum GmbH)

Elektrische Kontaktierung von Lithium-lonen-Batterien mittels
Laserstrahlschweil3en

P. Schmidt (Audi AG / Institut fir Werkzeugmaschinen und
Betriebswissenschaften, TU Mlnchen)

Léttechnologien fir die Leistungselektronik —
ein Verfahrensvergleich
Dr. S. Wege (SEHO Systems GmbH)

Mittagspause mit begleitender Industrieausstellung

Laserbearbeitung von Glaswerkstoffen

GlasschweilRen mittels ultrakurzer Laserpulse
Dr. K. Cvecek (Lehrstuhl fir Photonische Technologien,
Universtat Erlangen-Nurnberg)

Produktion von Leiterplatten aus Dinnglas
K. Plat (Laser Zentrum Hannover e.V.)

Innovative Losungen zur Glas- und Saphirbearbeitung
Dr. C. Rittimann (ROFIN-LASAG AG)

Laserbearbeitung von diinnen Glasern fiir die Consumer
Electronic
Dr. G. Heinrich (Manz AG)

Kaffeepause mit begleitender Industrieausstellung

Sondersession: Anbahnung von EU-Projekten

Ubersicht tiber Horizon 2020, EU-Projekte sowie Unter-
stlitzungsmafinahmen
Dr. P. Panagiotou (Bayerische Forschungsallianz GmbH)

Ausgewahlte EU-Ausschreibungen und ihre Umsetzung
Dr. N. Riemann (Bayerische Forschungsallianz GmbH)

Abendveranstaltung
Transfer von ausgewahlten Hotels zum Veranstaltungsort

Abendveranstaltung im Logensaal in Firth
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Round Tables: Anbahnung von EU-Projekten /
Laser-Frihstiick

Einfiihrungsvortrag

Flexible Picosecond Lasers: an Optical Swiss Army Knife for
Micromachining

Dr. K. Weingarten (JDSU Ultrafast Lasers)

Einfiihrungsvortrag

Zukunftige Produktionstechnologien fiir die Photovoltaik
Prof. C. J. Brabec (Bayerisches Zentrum fiir Angewandte
Energieforschung e.V.)

Kaffeepause mit begleitender Industrieausstellung

Kurz- und Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung

Lasermikrobearbeitung bei Bosch
Dr. T. Kiedrowski (Robert Bosch GmbH)

Mikrostrukturierung von Pragewerkzeugen mit UKP-Lasern
Dr. S. Briining (Schepers GmbH & Co. KG)

Lasergefeuerte Kontakte fiir die Herstellung hocheffizienter
Siliziumsolarzellen

Dr. J.-F. Nekarda (Fraunhofer-Institut fir Solare Energie-
systeme)

Mikroschneiden diinner Polymer- und Metallfolien mit
fs-Lasern
N. von Freyhold (JENOPTIK Laser GmbH)

Mittagspause mit begleitender Industrieausstellung

Prozessbeschleunigung durch innovative

Technologien

Laserinterferenzstrukturierung - Hochprazise bei Hochst-
geschwindigkeit

Prof. A. F. Lasagni (Institut fir Fertigungstechnik, TU Dresden)

Parallelprozessierung und Top-Hat-Strahlformung zur Effizi-
enzsteigerung in der Lasermaterialbearbeitung
Dr. E. Jager (TOPAG Lasertechnik GmbH)

Ultraschnelle Laserstrahimodulation und Strahlpositionierung
in der Drucktechnik

Dr. G. Hennig (Daetwyler Graphics AG)

Polygonscanner fir die Hochgeschwindigkeits-Lasermaterial-
bearbeitung

Dr. M. Zecherle (SCANLAB AG)

Schlussworte
Dr. S. Roth (Bayerisches Laserzentrum GmbH)

Laborfithrung am blz und LPT in Erlangen
(Dauer ca. 1 Stunde)

Bayerisches Laserzentrum GmbH

Fax-Nr. + 49 / (0)9131 / 97790-11
E-Mail: info@lef.info
O Frau O Herr O Prof. [JDr.

Name:

Vorname:

Firma/Institut:

Rechnungsadresse:

Tel.: Fax:

Email:

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 18. LEF-Seminar an.

Die Teilnahmegebuhr zahle ich nach Erhalt der Rechnung.
O Ich nehme am 03. UND 04. Marz 2015 teil.

O Ich nehme NUR am 03. Marz 2015 teil.

O Ich nehme NUR am 04. Méarz 2015 teil.

O An der Abendveranstaltung am 03. Marz 2015 nehme ich teil.
O An der Laborfiilhrung am 04. Marz 2015 nehme ich teil.

O !ch interessiere mich fur eines der umseitig
beschriebenen Ausstellungs-/Marketingpakete.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Stempel:

An beiden Veranstaltungstagen findet eine begleitende Industrieausstellung statt. Details hierzu finden Sie auf der Riickseite.

Ich habe die umseitig beschriebenen Teilnahmebedingungen zur Kenntnis

genommen und bin damit einverstanden.



